台大顯微技術與奈米分析中心

        JEOL-2000FX使用申請單
       年  月  日
	申請人
	
	電話：

	隸屬單位
	
	E-mail：

	指導教授
	
	試片預估數量
(委託服務者填) 
	約     ~      片

	申請事項
	□委託操作
□自行操作
	初略估計總共需要使用時間
(自行操作者填)
	 約     ~     小時

	具使用資格的TEM機台
學校、機關: ________________

TEM機台型號: ________________ 


	曾修畢本中心TEM訓練課程
□是，____年____期

□否

	欲使用本設備者，請先聯絡儀器相關人員以明瞭本設備之功能與使用規範。
委託服務辦法
1.詳填使用者與試片資訊，等待申請核可後，以電話或E-mail與儀器負責人洽詢使用時段及確認實驗條件與試片製備。
2. 委託人於預約時段前3天將試片送交儀器操作人員。
3. 儀器操作員得視需要要求申請人在現場共同進行實驗。
自行操作辦法
1. 自行操作者提出計畫申請書及操作認證如無操作認證請向儀器相關人員申請訓練課程。
2. 詳填使用者與試片資訊後，儀器相關人員將回覆您的使用申請。請於申請核可後以電話或E-mail與儀器負責人洽詢使用時段及確認實驗條件與試片製備。
5. 考核通過者若連續 6 個月無操作紀錄，取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請、訓練、考核。
6. 本中心將於實驗完畢後依據使用時間索取費用。
樣品規範
1. 使用者需詳細說明試片材料、製作方式與溶劑種類，為減少不必要的污染，本機台對於檢驗樣品的限制如下：
(1)樣品需乾燥，在真空中無揮發性。 (2) 在電子束照射下會分解或釋出氣體之樣品及有機物，高分子，粉末、混凝土材料等，因有礙真空維持恕不服務。 (3). 除負染色外，生物標本需經脫水、包埋及超薄切片後方可上機觀察。樣品規格為直徑3mm，厚度0.1mm，薄區或切片厚度約100nm。(4) 使用者必需詳細說明試片之製作方式，若有可能造成真空腔的污染，本單位有權拒絕受理。
2. 若因處理不當而造成儀器污染或損壞時，須負責賠償並暫停儀器之使用權。若有必要，請與專家團隊事先聯繫或提早做進一步諮詢，以免造成操作不當而使得機器毀壞。
3. 自行操作人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
4. 委託操作者上機前，技術員會再次要求確認您的樣品種類，請誠實申報。

若您已詳讀並同意接受以上所有辦法與規範，
請在此簽名並於實驗時繳交本單至儀器負責人。
簽名處：__________________


	使用者研究計畫 (請附相關照片或資料說明欲觀察之細節)

	

	請“詳述”試片製作方式、材料種類及特性 

(請含括 添加物、析出物、溶劑、製備溫度等相關細節)

	

	申請人 (簽名)
	指導教授 (簽名)
	儀器負責人員 (簽名)
	儀器負責教授 (簽名)
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